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Nazwa w jzyku polskim Pomiary Optyczne 2
Nazwa w jzyku angielskim Optical Measurements 2
Kierunek studiéw (jesli dotyczy): ...Fizyka Techniczna
Specjalnaé (jesli dotyczy): ............ Fotonika....
Stopien studiéw i forma:
Rodzaj przedmiotu:
Kod przedmiotu
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w|w

w tym liczba punktéw
odpowiadajca zagciom
o charakterze praktycznym (K

N—

w tym liczba punktéw ECTS
odpowiadajca zagciom
wymagajcym bezpéredniego

15

D

kontaktu (BK)

*niepotrzebne skigi¢

WYMAGANIA WST EPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJ ETNOSCI | INNYCH

KOMPETENCJI

1. Podbudowana teoretycznie wiedza na temat nawigtta i sposobow opisu
propagacjswiatta przez uktady optyczne (WIEDZA).

2. Znajoma¢ pojec i wzoroéw optyki geometrycznej, umignos¢ obliczania prostych
parametrow uktadu optycznego (pekszenie, potgenie obrazu) (WIEDZA,
UMIEJETNOSCI).

3. Podbudowane teoretycznie wiadaitico elementach i przygdach optycznych:
soczewka, pryzmat, lupa, luneta, mikroskop (WIEDZA)

4. Podstawowe wiadondoi dotyczice rachunku niepewsdo pomiarowych w pomiarac]

fizycznych (WIEDZA, UMIEJETNGCI).

CELE PRZEDMIOTU
C1 Zapoznanie studentéw z budpiwzasad dziatania przyragddéw optyc
pomiarow ra@nych wielkaci fizycznych, tj. refraktometr, sferometr

C2 Zapoznanie studentéw z metodauywanymi do pomiaréw najwaiejszych parametrow szkia

znych, tywanych do
, koliroat goniometr.




optycznego — w tym wspotczynnika zatamania i jegspersji.

C3 Zapoznanie studentéw z metodami pomiaréw parametlementow uktadu optycznego i
uktadow optycznych — promienie krzywizny soczewelty pryzmatow, ogniskowa uktadu
optycznego.

C4 Zapoznanie studentéw z metodami pomiaru i ogakgéci parametrow instrumentéw optycznych
— powkkszenia, zdoln&i rozdzielcze;.

PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTALCENIA

Z zakresu wiedzy:

PEK_WO01 Poszerzona wiedza na temat budowy, zasadhadia i zastosowa
podstawowych przyegddw optycznych (mikroskop).

PEK W02 Szczegdétowa, podbudowana praktycznie wiedzgmat budowy, zasady
dziatania i sposobu wykorzystania podstawowych qzegdw pomiarowych
(kolimator, goniometr).

PEK_WO03 Szczego6towa, podbudowana praktycznie wiedzgmat réonych metod pomiaru
wspotczynnika zatamania szkfa i jego dyspersiji.

PEK W04 Szczegdétowa, podbudowana praktycznie wiedzgmat pomiaru podstawowycgh
parametrow elementow uktadu optycznego — promiezywizn soczewek, 0w
tamigcych pryzmatow i klindw.

PEK_WO05 Szczegdétowa, podbudowana praktycznie wiedzgmat pomiaru ogniskowej i
ogniskowej czotowej uktadu optycznego azalpotazenia punktow i ptaszczyzn
weztowych, gtéwnych.

PEK W06 Podbudowana praktycznie wiedza na tematgrarmoceny jakéci parametrow
instrumentéw optycznych — poyliszenia, zdolngi rozdzielcze).

Z zakresu umiejetnosci:

PEK_UO01 Umiegtnos¢ oceny przydatn@ poznanych metod i technik pomiarowych do
konkretnego zadania o charakterze praktycznymwyézanie odpowiedniego
narzdzia i metody pomiarowej.

PEK _U02 Umie§tnos¢ oceny niepewrkei pomiarowej poznanych technik pomiarowych i
dobraniu parametroéw uktadu pomiarowego petki minimalizacji niepewnii
pomiarowych.

PEK_UO03 Umietnos¢ zaplanowania i wykonania eksperymentowgaanych z
wykorzystaniem zjawisk optyki geometrycznej, ingeeincji i dyfrakcji w metrologii.

Z zakresu kompetencji spotecznych:

PEK_KO1 Zrozumienie potrzebyagitego samodoksztatcania, wynikeggo z konieczriai
nadyzania za rozwojem technik pomiarowych i potrgzebmodzielnego poznawania
najnowszych trenddéw z tej dziedziny.

PEK K02 Umiegtnos¢ okreslenia priorytetow w realizacji zadania pomiaroweg@dreslenia
kolejncici realizacji odpowiednich jego etapow.

TRESCI PROGRAMOWE

Forma zajeé - laboratorium Liczba godzin

Lal | Wprowadzenie 2

La2 | Badanie krzywizny powierzchni soczewek metioderferencyjg i 4
przy wyciu sferometru

La3 | Pomiary ktow pryzmatu i wyznaczanie wspotczynnika zatamania

- 4
szkta za pomagcgoniometru.




La4 | Badanie jak&i odwzorowania uktaddw optycznych

La5 | Pomiar ogniskowych i czotowych ognisk,zéaego uktadu
optycznego, metedkolimatora

La6 | Badanie charakterystyki filtrow i polaryzatorow

La7 | Pomiar wspodtczynnika zatamania refraktometrdmbego i Pulfricha

N IR

La8 | WyrOwnanie zalegkei w realizacji programu zaj

STOSOWANE NARZEDZIA DYDAKTYCZNE

N1. Instrukcje da&wiczen laboratoryjnych
N2. Konsultacje
N3. Praca wlasna — samodzielne studia i przygotewdomcwiczen.

OCENA OSIAGNIECIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTOW KSZTALCENIA

Oceny (F — formupca | Numer efektu Sposo6b oceny aginiccia efektu ksztatcenia
(w trakcie semestru), P ksztatcenia
— podsumowujca (na
koniec semestru)

F PEK _UO0O1, PEK _UO02,| Odpowied ustna i raport Zwiczenia
PEK_UO03, laboratoryjnego
PEK KO1, PEK K02,

P =érednia ze wszystkich ocen F

LITERATURA PODSTAWOWA | UZUPELNIAJ ACA

LITERATURA PODSTAWOWA:

[1] Z. Bodnar, ,Podstawy optyki instrumentalnej” 1957.

[2] T. Hanc, ,Pomiary optyczne”, PWT Warszawa, 1959.

[3] F. Ratajczyk, ,Instrumenty optyczne”, Oficyna Wydaeza Politechniki Wroctawskiej,
Wroctaw, 2002.

LITERATURA UZUPEtNIAJ ACA:

[1] R.J&wicki, ,Optyka instrumentalna”, Wydawnictwo Naukow@chniczne,
Warszawa, 1970.

[2] J Tatarczyk, ,Elementy optyki instrumentalnej ijéitogicznej”, Wydawnictwo AGH,
Karkow, 1994,

[3] J. Nowak, M. Zajc, ,,Optyka, kurs elementarny”, Oficyna Wydawniczaitechniki
Wroctawskiej, Wroctaw, 1998.
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MACIERZ POWIAZANIA EFEKTOW KSZTALCENIA DLA PRZEDMIOTU
............. Pomiary Optyczne 2...............
Z EFEKTAMI KSZTALCENIA NA KIERUNKU .....Fizyka Techniczna.....
| SPECJALNGCI ...Fotonika...

Przedmiotowy efekt | Odniesienie przedmiotowego efekty Cele Tresci Numer
ksztatcenia do efektow ksztalcenia przedmiotu | programowe narzedzia
zdefiniowanych dla kierunku dydaktycznego
studiow i specjalndgci
PEK_WO01,PEK_WO02, K1FTE_WO01, Cl1,C2,C3, Lal-La8 N1, N2, N3
PEK_WO03,PEK_W04, K1FTE_UO01, K1IFTE_U02, C4,
PEK_WO5,PEK_WO06, K1FTE_UO03, K1IFTE_UO07,
PEK_UO1,PEK_U02, K1FTE_U09, K1IFTE_KO1,
PEK_UO3, K1FTE_KO04,
PEK_KO01, PEK_K02 K1FTE_W11-S2FOT,
K1FTE_W13-S2FOT,
K1FTE_W14-S2FOT,
K1FTE_W16-S2FOT




